
1.概要、用途
・ 接液部を金属フリーとした

ＰＥＭ型水電解水素発生試験装置です。
・ 触媒評価、膜評価、セパレーター腐蝕評価に

ご使用いただけます。 水素発生装置ｐｄｆ

・ 機器、配管ともに接液部金属フリーで設計いたして 
おりますので、排水の成分分析に適しています。

・ 専用ソフトにより、電気化学測定装置との連動
（一定の条件あり）による自動試験、データー収録が
可能です。

・ 非常停止ボタン、水素検知、温度異常などによる
非常停止機能がございます。

2.特徴概略仕様
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3.仕様安全対策
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加熱タンク空焚き防止

ＰＴＦＥ５Ｌ加熱タンク、テフロン被覆ヒーター、テフロン被覆熱電対、
テフロンカバー付液面センサー、テフロン自動排水弁付

ダブルプランジャーポンプ　接液部ＰＥＥＫ
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水電解水素発生試験装置
（接液部金属フリー）

直流電源

水素ガス検知器

水素ガス検知器

ＰＬＣ制御ボックス、小型タッチパネル付き、専用ソフト付き

ＰＦＡ気液分離タンク、テフロンカバー付液面センサー、テフロン自動排水弁付き

非常停止ボタン
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